
平成２２年度彩の国産業技術大賞受賞企業・製品のご紹介

特別賞 アキム株式会社

名 称 真空シーム溶接装置

概 要

＜概要＞

小型水晶振動子やジャイロセンサを真空中で気密封止する装置です。セラミ

ックパッケージを約３００℃で真空アニールした後、蓋を搭載・仮溶接し、

短辺（窒素雰囲気）、長辺（真空）の順に溶接します。

真空中で封止することで、製品性能の向上や

経年変化の低減をはかっています。

＜新規性（従来技術との違い）＞

◆高速・高精度の回転式移載機構を仮付け部に採用

し、２×１．６㎜サイズの水晶振動子をタクト０．

８sec 以下で封止します。（タクトは従来の２／３

以下を実現）

◆ローラー電極の自動交換機構を搭載。交換作業に

よるロスを減らすことで稼動率を向上していま

す。（電極交換は１日２～３回行っていました。）

＜市場性＞

◆小型水晶振動子、小型水晶発振器の封止工程

◆音叉型水晶振動子の封止工程

◆ジャイロセンサの封止工程

用途

（利用・使用

実績等）

国内および海外の水晶部品メーカに納入し、量産ラインの設備として使用され

ています。水晶分野においては今後さらに小型化が進むことが予測され、１．

６×１．２㎜サイズへの対応も期待されています。

所 在 地 埼玉県坂戸市千代田５－３－１７
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Ｕ Ｒ Ｌ http://www.akim.co.jp

回転式移載機構（仮付け部）

10－３Pa 300℃

ＰＫＧ内の水分、有機物除去 蓋の仮溶接 短辺溶接（窒素） 長辺溶接（真空）

ローラー電極

装置外観


